
フルラス・岡崎記念会 2013年度定期総会＆講演会 

日時：2013年 6月 28日（金）14:00～ 

場所：東京工業大学 大岡山キャンパス 

        〒152-8550 東京都目黒区大岡山 2-12-1 

        http://www.titech.ac.jp/about/campus/index.html 

会場：(総会・講演会) 東工大 百年記念館 3F フェライト会議室 

           (懇親会) 東工大 第一食堂  

・総会の部 （14:00 ～ 14:20 ） 

・フルラス賞受賞者発表と講演会 （ 14:20 ～ 16:30 ） 

*懇親会の部 ( 17:00 ～   )   東工大 第一食堂へ会場移動します． 

懇親会参加費： ( 5,000円 )当日会場で受付． 

------------------------ ---     プ ロ グ ラ ム     -------------------------------------- 

◆ 総 会 14:00 ～14:20 

開会挨拶 （一ノ瀬 会長） 

議案 

１．2012年度遂行事業報告  

２．2012年度会計報告  

３．2013年度事業予定  

４．2013年度予算案  

5，役員改選 

6，その他 

報告 

１．2013年度フルラス賞受賞者発表・紹介 

◆ 講演会 14:20 ～ 

          ・特別講演 14：20～15：00  

･レーザーCVDによる新しいもの作り 

後藤 孝 氏 (東北大学金属材料研究所) 

*1997年度フルラス賞受賞 

・2013年度フルラス賞受賞講演 15：00～16：00 

  ・欠陥エンジニアリングによるビスマス系強誘電体の性能向上 

野口 祐二 氏 (東京大学) 

・光学用透明セラミックスの研究開発 

金高 祐仁 氏 (株式会社 村田製作所) 

・高性能ＳＡＷデバイス/ＲＦモジュールの開発と実用化 

堤 潤 氏 (太陽誘電株式会社 )  

・2012年度岡崎清賞受賞講演 16：00～16：30 

・クラスタードーピングによるｐ型ZnO 薄膜の作成 

小林 健吉郎 氏 (静岡大学) 

・圧電アクチュエータのニードル駆動による微少液滴塗布システムの実用化と課題 

加藤 好志 氏 (株式会社アプライド・マイクロシステム) 

 

◆ 懇親会 17:00 ～  

会場:  東工大 百年記念館 第一食堂 
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フルラス・岡崎記念会 

2012年度遂行事業報告案 (2012,4,01～2013,3,31) 

 
本記念会の 2012年度遂行事業は下記の通りです． 

 

1， 会ホームページ制作 

本年度より、会員への情報伝達、フルラス賞、岡崎賞などのＰＲなどのために、ホームページ

を立ち上げた。  

フルラス賞、岡崎賞の応募要綱を閲覧できるようにし、ここから応募のフォーマットをダウンロ

ードできるようにした。 

ホームページ制作とメンテナンスは、株式会社レアリに依頼した。 

URL:  http://www.fokinen.com/ 

 

 

2， フルラス・岡崎記念会 2012年度定期総会・受賞講演会  

日時：2012年 6月 21日(木) 15時～17時 

会場：〒169-0073 東京都新宿区百人町 2丁目 22-17 

       セラミックビル 3F会議室 

 

 

3， 2013年度フルラス賞推薦募集 (7月 1日～ 11月 30日) 

     募集案内，受付 

選考資料作成 

 

4， 2012年度岡崎清賞推薦募集 (8月 1日～ 11月 30日) 

     募集案内，受付 

選考資料作成 

 

 

5， 2012年度岡崎清功労賞・岡崎清賞選考 (2012年 12月 21日) 

日時：2012年 12月 21日(木) 13時～15時 

会場：〒169-0073 東京都新宿区百人町 2丁目 22-17 

  セラミックビル 5F日本電子材料技術協会内 

 

 

6， 2013年度フルラス賞 応募情況報告・検討会 (2012年 12月 21日) 

日時：2012年 12月 21日(木) 15時～17時 

会場：〒169-0073 東京都新宿区百人町 2丁目 22-17 

  セラミックビル 5F日本電子材料技術協会内 
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7， 2013年度フルラス賞 米国への推薦書送付 (2013年 1月 21日) 

 学術部部門 6件，産業部門 5件 (英文/A4/全 122頁) 

一ノ瀬会長より米国選考委員長へ送付 

 

 

8， 2012年度 岡崎清功労賞・岡崎清賞 受賞者発表・表彰式 (2013年 1月 26日) 

日時：2013年1月26日(土)16:45～ 

場所： 防衛大学校 3 号館3F 視聴覚教場（神奈川県・横須賀市） 

｢第140 回電子セラミック・プロセス研究会 

＆日本電子材料技術協会＆岡崎賞受賞2013 年新春合同講演会｣にて 

受賞者 

2012年度 岡崎清功労賞 

 

             五十嵐 秀二 氏 

山本 博孝 氏 

山下 洋八 氏 

 

2012年度 岡崎清賞 

 

『クラスタードーピングによるｐ型ZnO 薄膜の作成』 

小林 健吉郎氏 (静岡大学) 

『圧電アクチュエータのニードル駆動による微少液滴塗布システムの実用化と課題』 

加藤 好志 氏 ((株)アプライド・マイクロシステム) 

 

 

 

 

9， その他 
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フルラス・岡崎記念会2012年度会計報告案

2012年度(2012年4月1日～2013年3月31日)

収入 (単位：円)

項目 2012年度予算案 2012年度実績 備考

1 維持会員A会費 400,000 400,000 20万×2　村田製作所，昭栄化学工業，
2 維持会員B会費 400,000 400,000 10万×4　TDK，日本電気，堺化学工業，太陽誘電
3 正会員終身会費 300,000 250,000 5万×5　島村，金近，鈴木，加藤，小林各氏
5 利息 1,000 1,147

小計 1,101,000 1,051,147
前年度繰越金 7,188,752 7,188,752
合計 8,289,752 8,239,899

支出
項目 2012年予算案 2012年実績
1 定期総会 200,000 71,523

6,720 総会資料印刷
2,090 通信，コピー代
10,000 アルバイト費
8,400 会場費
3648 お茶代
5,500 懇親会補助
34,640 事務局出張費
525 雑費

2 フルラス賞 120,000 111,555
15,225 フルラス賞推薦状コピー代
34,640 事務局出張費(11/30役員会)
21,000 米国送付資料作成費
13,650 12/21親睦会補助金
27,040 事務局出張費(12/21検討会)

3 フルラスシンポジウム 0 0

4 岡崎賞 550,000 358,324
10,290 12/21選考委員会用資料印刷費
1,474 12/21お茶代
10,500 表彰状作成費
200,000 賞金(小川，加藤氏)　
100,000 会場費(プロセス研)
32,980 事務局出張費(1/26)
3,080 雑費

5 ホームページ 180,000 168,840
153,950 作成費
12,600 メンテナンス費
2,290 振込手数料

6 その他 50,000 29,220
28,800 米国でのパーティ補助費
420 振込手数料

7 本年度事務局運営費 200,000 200,000
合計 1,300,000 939,462

次年度繰越金 6,989,752 7,300,437
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新会員 2012年度 

   

正会員 (敬称略) 

 

フルラス 2011  多々見 純一  

フルラス 2012  島村 清史 

フルラス 2012  金近 幸博 

フルラス 2012  鈴木 利昌 

岡崎 2012  小林 健吉郎 

岡崎2012  加藤 好志 
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フルラス・岡崎記念会 

2013年度事業計画案 (2013,4,01～2014,3,31) 

 

1， フルラス・岡崎記念会 2013年度定期総会・受賞講演会  

日時：2013年 6月 28日（金）14:00～ 

場所：東京工業大学 大岡山キャンパス 

〒152-8550 東京都目黒区大岡山 2-12-1 

 http://www.titech.ac.jp/about/campus/index.html 

会場：(総会・講演会) 東工大 百年記念会館 3F フェライト会議室 

(懇親会) 東工大 第一食堂  

        

 

2， 会ホームページの更新と充実     (担当：岡本副会長) 

 

 

3， 2014年度フルラス賞推薦募集 (7月 1日～10月 30日)  (担当：鶴見副会長) 

     募集案内，受付 

選考資料作成 

        

4， 2013年度岡崎清賞推薦募集 (8月 1日～11月 30日) (担当：鶴見副会長) 

     募集案内，受付 

選考資料作成 

 

5， フルラスシンポジウム         (担当：鶴見副会長，鷹木幹事) 

9/26（木）東京ビッグサイト 会議棟 605号室(126～144人収容可能) 

 

 

6， 2014年度フルラス賞 応募情況報告・検討会 (2013年 月)  (担当：鶴見副会長) 

 

 

7， 2013年度岡崎清功労賞・岡崎清賞選考 (2013年  月)   (担当：鶴見副会長) 

 

 

8， 2014年度フルラス賞 米国への推薦書送付 (2014年 1月中旬) 

 

 

 

9， 2013年度岡崎清功労賞・岡崎清賞 受賞者発表・表彰式 (2014年 6月総会にて) 

 

 

 

10，その他 
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フルラス・岡崎記念会2013年度予算案

2013年度(2013年4月1日～2014年3月31日)

収入
項目 2012年度予算案 2012年度実績 2013年度予算案

1 維持会員A会費 400000 400000 400000
2 維持会員B会費 400000 400000 400000
3 正会員終身会費 300000 250000 250000
4 利息 1000 1147 1000
5 フルラスシンポジウム 50000
小計 ¥1,101,000 ¥1,051,147 ¥1,101,000
前年度繰越金 ¥7,188,752 ¥7,188,752 ¥7,300,437
合計 ¥8,289,752 ¥8,239,899 ¥8,401,437

支出
項目 2012年予算案 2012年度実績 2013年予算案

1 定期総会 200000 71523 150000
2 フルラス賞 120000 111555 120000
3 フルラスシンポジウム 0 0
4 岡崎賞 550000 358324 350000
5 会ホームページ制作・メンテナンス 180000 168840 60000
6 その他，予備費 50000 29220 50000
7 事務費 200000 200000 200000
合計 ¥1,300,000 ¥939,462 ¥930,000

次年度繰越金 ¥6,989,752 ¥7,300,437 ¥7,471,437
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2013 年度フルラス・岡崎記念会役員組織（案） 

 

役員 

 

会 長 ： 坂部 行雄  (東京工業大学） 

 

副会長 ： 岡本 明 

鶴見 敬章  （東京工業大学） 

 

幹 事 ： 小川 敏夫  （静岡理工科大学） 

岸 弘志  （太陽誘電(株）） 

後藤 孝  (東北大学) 

嶋田 勇三  （ナミックス(株）) 

鷹木 洋  （(株)村田製作所） 

平野 眞一   

山岡 信立 

 

監 事 ： 秋本 裕二  （昭栄化学工業(株）) 

米澤 正智   

 

 

      ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿   

  

 

 

顧問 

 

名誉顧問： 一ノ瀬 昇  (早稲田大学) 

浅田 榮一  （昭栄化学工業(株）) 

 

顧 問 ： 大野 留治   

坂野 久夫 

 

 

（五十音順） 
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